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Главным составным элементов корпуса вакуумной камеры является обечайка – наиболее материалоемкий и ответственный узел (деталь) любого аппарата. Форма корпуса, а следовательно, и обечайки определяется химико-технологическими требованиями, предъявляемыми к установке, а также конструктивными соображениями и может быть цилиндрическая, коробчатая, коническая, сферическая и т.д. Расчет обечайки представлен в таблице 1.

В условиях низкого вакуума при отсутствии нагрева газовыделением внутренних поверхностей камеры можно пренебречь и использовать в качестве материала сталь 20.

В обечайке для контроля и обеспечения технологического процесса выполнено несколько отверстий. По результатам расчета толщина стенки штуцера смотрового отверстия равна 5 мм, а длина 60 мм. Для других отверстий укрепления не требуется. Испытания на герметичность проводились в соответствии с ГОСТ 24054-80, ГОСТ 11 293.031-81.
Таблица 1 – Расчет коробчатой обечайки

	№
	Параметр
	Обоз
	Формула
	Знач
	Разм.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	материал
	сталь 20
	задаемся
	-
	-

	2
	запас прочности
	nв

nt
	из справочника
	2,6
	МПа

	
	
	
	из справочника
	1,65
	МПа

	3
	номинальное допускаемое напряжение по пределу прочности
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	1,54Е+0

       2
	МПа

	4
	ширина обечайки
	В
	по заданию
	0,7
	м

	5
	длина обечайки
	L
	по заданию
	2
	м

	6
	высота обечайки
	Н
	по заданию
	0,55
	м

	7
	схема оребрения
	
	поперечное
	
	

	8
	число ребер
	n
	задаемся
	14
	

	9
	длина ребра
	b
	b=B
	0.7
	м

	10
	расстояние между ребрами
	I
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	0,143
	м

	11
	номинальная расчетная толщина стенки
	S'
	s'=
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	0,0019
	м

	12
	момент сопротивления ребра
	W'р
	W'р  =
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 EMBED Equation.3  [image: image5.wmf]
	2,09Е-06
	м3

	13
	площадь поперечного сечения ребра
	F'р
	F'р=5·s'2р
	3,14Е-04
	м2

	14
	 площадь поперечного сечения стенки
	F'с
	F'с = I(s-Cr)
	3,45Е-04
	м2


В данной работе произведен расчет обечайки вакуумной камеры. Для рационального размещения технологической оснастки, позволяющей обеспечить максимальную загрузку заготовок, выбрана коробчатая форма обечайки.
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